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数据捕捉

带有测量结果的图像

测量的图像历史记录

数据比较，即遮片与板之间的比较

保存所有数据以及数据测绘窗口的图表

保存 ISO 靶测量数据

对以下项的单次测量

条码宽度

网屏线

网屏角度

单点大小

4 点相邻组

数据测绘窗口

ISO 靶结果窗口



•
•
•
•
•

快速、轻松地管理测量结果

E4 的独特之处

会在大于 3mm² 区域中自动分析所有打印点

会将遮片结果和板结果进行比较

重复率大于 +/-0.5%
能测量分辨率为 80 – 200 lpi 的所有材料

符合对 ISO 靶和自动校准系统的最高质量要求
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